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(57)【要約】

【課題】　使用するフォトクロミック化合物の種類に関

わらず、所望のフォトクロミック微粒子を効率良く製造

することのできる、被覆フォトクロミック微粒子の製造

方法およびそれを用いた被覆フォトクロミック微粒子の

製造装置を提供すること。

【解決手段】　本発明の被覆フォトクロミック微粒子の

製造方法は、フォトクロミック芯材粒子と高分子と極性

溶媒と低極性有機溶媒との予備混合物に超音波を直接照

射してＯ／Ｗエマルションを調製する工程、閉塞された

容器内において、Ｏ／Ｗエマルションを超臨界流体と混

合する工程、および閉塞された容器内を開放する工程を

包含する。

【選択図】　図６
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